
Учебный план*
по программе «Оператор плазмохимических процессов»

№ п/п Наименование модуля Академических
часов

Тема 1 Общепрофессиональный курс 6ч

Тема 2 Устройство плазмохимических установок различных моделей,
принцип их действия 8ч

Тема 3 Кинематика, электрические и вакуумные схемы 8ч

Тема 4
Правила настройки на точность обслуживаемого оборудования,
устройство, назначение и применение контрольно-измерительных
приборов и инструментов

8ч

Тема 5 Назначение процесса откачки и роль плазмообразующих сред в
процессе обработки пластин 8ч

Тема 6 Способы и методы контроля степени вакуума 8ч

Тема 7 Основные свойства и характеристики плазмообразующих сред 8ч

Тема 8
Ведение процесса травления полупроводниковых материалов,
снятия фоторезиста, высаживания двуокиси кремния на различных
типах плазмохимического оборудования

4ч

Тема 9
Ионно-плазменное нанесение пленок Fe2O3. Загрузка и выгрузка
пластин кремния, стеклопластик, жидкокристаллических
индикаторов

2ч

Тема 10 Определение неисправностей в работе установок и принятие мер по
их устранению 2ч

Тема 11 Корректировка режимов плазмохимической обработки по
контрольным измерениям 2ч

Практические занятия 96ч

ИТОГО: 160ч



Утверждаю
Директор ООО МПЦ «Феникс» _________________________ Г.В. Котрухов

* Данный учебный план представлен в ознакомительных целях и не является официальным учебным планом, утверждённым и применяемым организацией


